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1. AtomStack Studio下载与安装

(1) 你可以在www.atomstack.com下载适用于您 PC 操作系统的AtomStack
Studio软件（系统支持：macOS 10.14或更高版本，Windows7或更高版本）。

(2) 完成下载后，在软件下载所在文件夹中找无论是在Windows还是 Mac
系统上，您都只需双击下载的文件，即可轻松完成安装过程。完成安装。

2. 通过 USB 连接和控制设备

(1) 打开 AtomStack软件，单击主界面右上方“添加设备”按钮。

(2) 使用设备随附的 USB 电缆将设备连接至计算机，点击“下一步”按钮。

如无法连接，请检查以下情况：

a. 请检查设备与计算机串口是否运作正常，可尝试更换计算机连接串口后

重试。

b. 正在使用其他软件（例：LightBurn）与当前设备进行连接，请关闭其他

同类软件。
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c. 计算机 USB驱动程序版本过旧，请进行更新：

Windows 驱 动 下 载 地 址 ：

https://asa.atomstack.com/downloadWindowsDrivers.do3

Mac驱动下载地址：https://asa.atomstack.com/downloadMacDrivers.do3

(3) 请在界面中选择对应机型，点击“下一步”按钮。

https://asa.atomstack.com/downloadWindowsDrivers.do3
https://asa.atomstack.com/downloadMacDrivers.do3
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(4) 设备添加完成，现在开始您的设计创作。
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3. 设备设置

(1) 连接设备后，在软件主页的右上角，单击设备连接信息即可打开设备设

置界面。

(2) 在界面中，您可以根据需要设置设备。

 名称：给设备设定一个新的名称。

 火焰检测：启用后，当激光器正下方发生火灾时触发该功能。

 激光模块自动自动对焦功能：启用后，点击开始按钮，机器即自动进行对焦

操作，对焦成功后才开始雕刻工作。
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 倾斜检测功能：启用后，若机器与水平面夹角达到 15°-20°，将自动触发该

功能，使机器停止工作并启动蜂鸣器报警。点击设备屏幕上的“确定”解除警

报。（如果支持）

 断电续雕：启用后，当机器雕刻过程中断电停止，重新连接机器后可继续完

成雕刻工作。（如果支持）

 自定义：可自定义设备的激光器与延长轴，雕刻推荐参数与画布尺寸跟随更

改后设备硬件进行刷新。

 红十字校准：当您的红十字激光出现偏移时，可以通过设备设置列表中“定

位校准”功能，对红十字激光位置进行校准（推荐使用黑色打标纸）。当你

点击“开始”按钮时，激光头会在雕刻材料上雕刻一个十字。雕刻结束后，

如激光头的红十字跟雕刻的十字不重叠，你需要点击界面上的上、下、左、

右按键，移动激光头的红十字跟雕刻的十字重叠，然后点击完成即可。
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4. 项目设计

(1) 您可以使用画布左侧的设计工具栏进行创作设计，创作内容包括插入图

片、矢量图、形状、文字。
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(2) 插入内容并在画布中激活对象后，您可以通过顶部编辑栏对对象进行位

置、尺寸、旋转角度、对齐、翻转、矩形圆角进行编辑。

(3) 如您激活图片，您还可通过左侧弹出辑栏，对图片进行模式、模糊、亮

度、对比度、反色调整。
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(4) 如您激活文字，您可通过左侧弹出编辑栏，对文字进行内容、大小、字

体调整。

5.设置雕刻参数

(1) 画布中每一个对象对应一个“层”，激活对象后您可以通过底部层列表更换对象所在“层”。

双击层底部圆形图案，可激活该“层”内所有画布对象。
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(2) 在画布右侧菜单栏中点击“层”按钮，界面显示画布中所有对象所在“层”设定雕刻参

数。

(3) 层列表中显示画布中所有“层”信息，您可以编辑每层参数或右键进行删除层操作。

 层：对象所在层。由于图像与矢量对象所需设置的雕刻参数不同，因此在列表中会进行

区分显示，图像层显示“BMP”。

 类型：层的雕刻类型。图像固定仅有一种雕刻类型，矢量对象则可设定为“Line”“Fill”
“Cut”。其中，“Line”表示以矢量线条进行雕刻，“Fill”表示对矢量对象进行填充
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后再进行雕刻，“Cut”表示对矢量线条进行切割。

 输出：启用或禁用激光器对该层进行雕刻。

 显示：启用或禁用在画布中显示该层。

 功率：该层所使用的雕刻功率。

 速度：该层所使用的雕刻速度。

(4) 点击列表中的“层”，下方会显示该层的其他雕刻参数设置。图像和矢量对象所需设置

的雕刻参数有所不同。

 图片模式：设置位图雕刻模式，可选择“常规”“3D 深雕”。不同模式会对图片的最

终雕刻效果产生影响（若支持该功能）。

 激光光源：设定激光光源的类型，例如蓝光、红外光、红蓝双光（若支持该功能）。

 方案：选用官方或用户创建的雕刻参数方案。

 可变光斑：通过设定激光器的最大功率，影响雕刻光斑的大小和效果（若支持该功能）。

 气体辅助：开启气体辅助功能（若支持该功能）。

 加工次数：该层的重复雕刻次数。

 开始切割 Z 轴下沉距离：切割开始前，激光器 Z 轴的下沉距离（若支持该功能）。

 每次切割 Z 轴下沉距离：每遍切割后，激光器 Z 轴的下降距离（若支持该功能）。

 线条间隔：激光器雕刻连续线之间的间距。

 过扫描：雕刻位图时，激光模组会增加额外的移动距离，以避免雕刻边缘出现烧焦情况，

但会缩小位图在雕刻区域内的可雕刻范围。

 雕刻方向：设置位图的雕刻方向，分为“水平”和“垂直”两种。

 雕刻模式：设置位图雕刻模式，双向雕刻——雕刻效率高；单向雕刻——雕刻效率低，

但效果更佳。
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6.材料方案

(1) 当您设定“层”雕刻参数时，您可以在“方案”功能中，选择对应材料方案

自动载入雕刻参数。
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(2) 当您希望保存当前雕刻参数，可以通过点击“保存”按钮，输入方案名称

后保存当前雕刻模式的参数。

(3) 您也可以通过在方案列表中点击“创建方案”按钮，在弹窗界面进行方案

创建。
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(4) 方案创建成功后，您可在方案列表中进行查看，并可以点击方案右上角

“……”进行编辑、创建副本、删除。

7.激光器移动

（1）点击画布右上角“移动”按钮，可打开激光器移动操作界面。



16

在移动界面中您可以操作激光器 XYZ轴移动、设定原点、巡边、点火。

 巡边：激光器通过移动，在雕刻区域中显示当前项目的雕刻位置。

 紧急停止：强制停止激光器的任何运动及出光。

 设置原点：以激光器当前位置的坐标设定原点。当雕刻开始位置选择“用户

原点”时，将以用户设定的原点坐标位置作为雕刻起始位置进行雕刻。

 移动到原点：将激光器移动至用户设定的原点位置。

 速度：激光器在 XYZ 轴上的移动速度。

 距离：激光器在 XYZ 轴上的移动距离。

 点火：进行激光器出光测试（功率可设置为 0 - 20%）。

(1) 当您完成画布中对象设计后，可以点击界面右上方“巡边”按钮，激光

器将沿着材料上加工图案的边界进行移动，以便您可以预览雕刻区域。
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(2) 您还可以通过点击“巡边”按钮右侧“……”，设定巡边时激光器蓝光出光

功率以及移动速度。

8.开始雕刻

 在主界面右上方点击“开始位置”按钮，可选择雕刻对象在材料中雕刻若您选

择了“仅雕刻选中图形”选项，系统将仅对画布中选中的图案进行雕刻；若未

选择，则雕刻画布上的所有图案。一旦点击“开始”按钮，激光器便会即刻启

动雕刻工作。作。

 当前位置：以激光器当前的坐标位置作为雕刻起始位置开展雕刻工作。

 绝对坐标：依据对象在画布中的坐标位置，在机器工作区域中对应的坐标处

进行雕刻。

 用户原点：以用户设定的原点坐标位置作为雕刻起始位置进行雕刻。

。
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(1) 如你勾选了“只雕刻选中图形”，则系统只会雕刻您在画布中选中的图案，

如无勾选，则雕刻画布中所有图案。点击“开始”按钮，激光器立即执行雕刻工作。

(2) 进入雕刻过程后，界面显示“暂停”“停止”按钮以及“工作时间（预计时

间）”。

 暂停：暂停雕刻工作，可再次点击按钮继续未完成工作。

 图片导入完成后，您可以根据需要调整其参数、位置以及尺寸。前工作累计

雕刻时长。

 预计时间：当前工作预计需要时长。

(3) 雕刻完成后，界面有弹窗提示。
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9.制作一个作品

1. 让我们尝试完成一个雕刻作品，首先我们可以通过点击左侧“图像”按钮，

载入一张图片。

2. 导入图片后，您可以对图片参数、位置、尺寸进行调整。
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3. 您可以在右侧的“层管理”界面中对雕刻参设定好雕刻参数后，利用“移动”
界面即可对激光模组精确定位。通过“巡边”功能在雕刻区域内确定目标范围与位

置，一切就绪后，点击“开始”按钮启动雕刻。我们使用的材料为MDF - 3mm，

功率为 60%，速度为 15000mm/min，线条间隔为 0.1mm。

4. 完成雕刻参数设定后，通过“移动”界面可对激光模组进行定位。使用”巡
边”在雕刻区域中定位雕刻目标范围与位置，准备就绪后点击“开始”进行雕刻。
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5. 雕刻完毕，待激光模组停止运作后，即可从雕刻区域中取出您的雕刻作

品。

10.相机校准、对齐

(1) 在软件内，您可以利用“拍照”功能进行视觉定位。当您使用“拍照”
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功能将图像捕获到画布上，若发现图像畸变较为严重，您可以运用相机校准 + 对

齐功能，对相机进行重新标定。如果图像并未出现较大畸变，只是视觉定位存在

些许偏差，您可通过相机对齐功能将相机对齐，即可解决误差问题。 下面将为

你介绍完整的相机标定过程（校准+对齐）功能。

(2) 点击画布右侧菜单“相机”按钮，在弹出的相机设置中选择已连接相机，

点击“校准相机镜头”进入相机标定流程。

(3) 如您的设备或相机支持官方预设标定方案，界面中显示支持设备选项，

选择官方预设方案能减少相机校准步骤并获得更准确使用体验。如您的相机不支

持预设方案，可点击“手动标定”按钮进行手动相机标定。
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(4) 进入相机校准流程后，第一步：需下载图片“棋盘格”至计算机，并用纸

张打印“棋盘格”，棋盘格的方格需要确保在 1～1.2mm的范围内。第二步：按照

界面上方示意图，将“棋盘格”摆放在相机拍摄区域相同位置。第三步：确保图案

清晰可见后，点击下方“捕获”按钮进行检测。
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如检测失败，请检查并重新调整“棋盘格”位置，图案是否清晰可见/是否被

障碍物遮挡，完成检查后再次点击“捕获”按钮进行重试。

(5) 检测通过后，您需要对示意图显示的下一个位置进行棋盘格摆放并再次

点击“捕获”按钮，循环此步骤直至完成 9个位置相机镜头校准后，界面进入“相
机对齐”流程。

(6) 在“相机对齐”流程中，第一步：在雕刻区域中心位置摆放浅色，不带纹

理材料（建议使用牛皮纸），材料尺寸需要大于您所设定拍摄雕刻区域范围，并

用胶纸将其固定，以免雕刻中产生位移。第二步：设置雕刻参数，牛皮纸使用默

认参数即可。第三步：执行巡边检查雕刻区域是否正确，然后点击“开始”按钮进

行雕刻。
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(7) 雕刻过程中，请不要移动材料。
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(8) 雕刻完成后，你可以点击“捕获”按钮进行捕获。
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建议分数小于 3时，点击完成即可完成相机对齐。以下是捕获时的注意事项：

 分数越小，精准度越高，建议分数小于 3。

 如希望获得更高精度，可通过调整环境光线，提升拍摄图案清晰度。

 如捕获失败，请重试，有时候需要尝试几次才可成功。如还是失败，检查成

像是否清晰，如不清晰，请检查摄像头是否积灰，环境光是否太亮或太暗。

对齐完成后，您即可以通过“拍照”功能进行画布背景刷新。进行视觉定位。

11.材料测试

（1）如果你需要对材料进行雕刻效果测试，你可以通过材料测试功能对材
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料进行快速测试。第一步：点击画布右侧菜单“测试”按钮。

第二步：在列表中设定需要测试参数。

第三步：设定材料测试矩阵中，标题文字雕刻参数。

第四步：执行巡边检查雕刻区域是否合适，然后点击“雕刻”按钮开始雕刻。

 参数：设定需要进行测试的雕刻参数。

 行数：设定测试阵列中“行”的数量。

 列数：设定测试阵列中“列”的数量。

 最小值：测试雕刻参数的最小取值。

 最大值：测试雕刻参数的最大取值。

 高度：设定测试阵列中每个雕刻矩形对象的高度。

 宽度：设定测试阵列中每个雕刻矩形对象的宽度。

12.优盘管理

1) 若你的设备支持 U 盘管理功能，可在连接设备后，于主页的“文件 - 打开设备 U 盘”

选项中，进入设备 U 盘管理界面。
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2) 在优盘管理界面，你可以对设备优盘进行查看、删除、重命名、运行 Gcode 操作。
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13.切换配件

1) 连接设备后，您可以通过设备设置界面，切换当前配件模式，用户可切

换“标准”“圆柱”“扩幅”三种模式。

 标准：设备默认雕刻模式，没有使用配件雕刻平面项目时使用。

 圆柱：使用卡盘或扩幅进行圆柱物体雕刻时使用。

 扩幅：使用扩幅配件进行雕刻时使用。
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2) 如使用圆柱模式雕刻，则需要先选择配件类型“卡盘”“滚轴”，再进行型

号选择，最后完成对应参数设置，设置完毕后即可点击“确定”完成设置。
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3) 如使用扩幅模式雕刻，则需要选择型号，然后点击“确定”完成设置。

14.案例库

1) 您可在工具栏中，点击“案例”按钮查看案例列表。列表中展示不同工艺、

材料、节日雕刻案例，点击选择您心仪案例。
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2) 画布中导入您所选择的案例图案，并自动为您设定雕刻参数（已连接设

备），助您轻松完成案例作品。

15.AI文生图

你可以在左侧的工具栏中找到 AI文生图。
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在文生图页面，你可以设置以下信息：

 提示词：向 AI 描述你期望生成的图片样式

 图片风格：指定生成图片的风格

 图片比例：设定生成图片的比例

 图片数量：确定要生成的图片张数

 上传参考图片：上传用于参考的图片

16.批量雕刻

1) 初次使用批量雕刻功能时，需下载配置文件。完成下载与初始化后，便可开启批量雕刻

操作。
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2) 在雕刻机的工作区域摆放形状相同的雕刻材料，随后利用拍照功能进行拍摄。

3) 把雕刻图案拖至其中一块雕刻材料上，选中图案后，点击“批量填充”选项。

4) 若批量填充后图案的方向存在误差，则需手动对方向进行调整。
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